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StOWA KLUCZOWE:

Inzynieria materiatowa; materiaty nanostrukturalne, metody badan
materiatlow, materiaty nanostrukturalne ceramiczne i kompozytowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagania:

posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie naukowej Inzynieria materiatowa,

posiadanie co najmniej trzyletniego stazu dydaktycznego w charakterze nauczyciela akademickiego,

co najmniej 4 publikacje (autor lub wspotautor) w czasopisémie naukowym umieszczonym na liscie A MNiSW lub
uzyskanie patentu (dot. ostatnich 24 miesiecy),

kierowanie co najmniej 2 pracami badawczymi lub ustugowymi, ewentualnie zgtoszony wniosek o finansowanie
projektu badawczego np. w NCN, NCBIR (dot. ostatnich 24 miesiecy),

biegta znajomo$¢ jezyka polskiego (dotyczy cudzoziemcdw),

posiadanie znaczacego dorobku publikacyjnego w zakresie: wytwarzania i badania materiatow inzynierskich, w
tym w szczegolnosci materiatdbw kompozytowych, wytwarzania funkcjonalnych cienkich warstw i powtok oraz
wytwarzania materiatow nanostrukturalnych,

posiadanie znaczacego dorobku organizacyjnego,

pozytywna ocena okresowa lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy,

doswiadczenie w prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych, w tym wyktadow i seminariow w zakresie: badania struktury
i wtasnosci mechanicznych i uzytkowych materiatow inzynierskich, w tym w szczegdlnosci nanomateriatow,
bardzo dobra znajomo$¢ obstugi aparatury laboratoryjnej, w tym:

skaningowego mikroskopu elektronowego, mikroskopu $wietinego, w tym stereoskopowego, preparatyki do
przygotowania probek do obserwacji w mikroskopie $wietinym i elektronowym skaningowym oraz
wysokorozdzielczym przeéwietleniowym, obstugi pieca komorowego oraz rurowego do obrébki cieplnej,
oprzyrzgdowania do wytwarzania materiatdbw nanostrukturalnych (nanoproszkéw), maszyny wytrzymato$ciowe;j,
twardo$ciomierza i mikrotwardo$ciomierza,

czynny udziat w konferencjach miedzynarodowych i krajowych (w tym wygtoszenie referatu i prezentacja
wynikéw badan wtasnych),

posiadanie co najmniej dwumiesiecznego stazu naukowego lub badawczego w osrodku akademickim lub
przemystowym.

Wykaz dokumentow (2 egzemplarze):

podanie o zatrudnienie

kwestionariusz osobowy

odpisy dyploméw

oswiadczenie o czynnej znajomosci jezyka obcego nowozytnego

zyciorys zawodowy oraz informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym

informacja o kierunku swojej dalszej dziatalnosci

opinia nauczyciela akademickiego z tytutem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
o$wiadczenie kandydata, ze Politechnika Slgska bedzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku
zatrudnienia w petnym wymiarze czasu pracy

o$wiadczenie kandydata zawierajgce zgode do wliczania go do prowadzenia studiow na okreslonym kierunku

Dokumenty nalezy sktada¢ w Biurze Dziekana Wydziatu Mechanicznego Technologicznego, ul. Konarskiego 18A/p.39,
44-100 Gliwice.

Rozstrzygnigcie konkursu i ogloszenie wynikow nastgpi w dniu 09.12.2016 r.

Do konkursu mogg przystgpic osoby, ktére spemiajg wymogi okreslone w Ustawie ,Prawo o szkolnictwie wyzszym”
z dnia 27 lipca 2005 (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z péZniejszymi zmianami) oraz w Statucie Politechniki Slgskiej.
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